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Abstract (en)
The support device includes a slider (12) comprising slide elements (20,22) fixed to a frame (24). End fixtures are connected to a roller-shaped
component of the copier. The end fixtures and cam path surfaces define a predetermined distance from the longitudinal axis of the roller shaped
component. A load arm (36) presses the frame of the slider in one direction so that the slide elements remain in contact with the cam path surfaces
of the end fixtures and the plane of a section of the dielectric carrier is retained at a certain distance from the roller-shaped component.

Abstract (de)
Eine Stitzvorrichtung (10) zur genauen Positionierung eines dielektrischen Tragerelements (14) fur einen elektrostatographischen
Vervielfaltigungsapparat in Wirkverbindung mit einer walzenférmigen Komponente (16) eines Vervielfaltigungsapparats. Die Stiitzvorrichtung
(10) umfasst einen langgestreckten Rahmen (24) mit einer Vielzahl von Gleitelementen (20, 22), die in dem Rahmen (24) angeordnet sind. Die
Gleitelemente (20, 22) bilden eine Ebene fir einen Abschnitt des dielekirischen Tragerelements (14). Die Endbefestigungen (42), die mit der
walzenférmigen Komponente (16) verbunden sind, definieren jeweils die Nockenbahnoberflachen (42a) in einem vorgegebenem Abstand von der
Langsachse der walzenférmigen Komponente (16). Ein Lastarm (36) drangt den Rahmen (24) in eine Richtung, um die Gleitelemente (20, 22) in
Verbindung mit den Nockenbahnoberflachen (42a) der Endbefestigungen (42) zu halten, so dass die Ebene des Abschnitts des dielektrischen
Tragerelements (14) im Wesentlichen in einem vorgegebenen Abstand von der walzenférmigen Komponente (16) erhalten bleibt. <IMAGE>
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